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Plocha svitilna s nizkym elipsoidnim odraZzetem ma svételny
zdroj (1), odraZeg (2) s plochami bifokalnich elipsoidnich
past (3) s ohnisky (6), kdy bifokalni elipsoidni pasy jsou
stavény na rovinné nebo obecné plose a bezbarva nebo
zbarvena opticka vloZka (4) nese refrakeni optické prvky (7,
8), které mohou byt umistény i na bezbarvém nebo zbarveném
krycim skle svitilny (5).
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Plochi svitilna s nizkym elipsoidnim odrazecem

Oblast techniky

Vynilez se tyka zpisobu umisténi reflexnich optickych prvki na definovanou
plochu odrazZeCe automobilové svitilny.

Dosavadni stav techniky

Odrazece svitilen jsou pro potfebu geometricky definovaného vystupujiciho
svételného svazku zhotovovany ve tvaru paraboloidd, sférickych nebo elipsoidnich
ploch s Celnim obrysem pro zastavbu do télesa svitilny. Paraboloidni odrazele maji
tradi¢ni uplatnéni v osvétlovacich soustavach, nebot paprsek od vldkna Zarovky
umisténé v ohnisku takového odraZe€e je po odraze nasmérovan podél optické osy
svitilny. Plochd stavba paraboloidnich odrazeci je zndma pomoci past konfokalnich
ploch na rovinné i obecné definované podlozce. Sféricky odrazeC je nejCastéji pouzivan
v projek¢ni obrazové technice, kde byva umistén u zZarovky tak, aby vracel zpét
emitované svétlo Zarovky do kondenzoru svételného systému. Elipsoidni odraZece se
pouzivaji v elipticko dioptrickych projektorech, kdy v jednom ohnisku je umistén
svételny zdroj a ve druhém je ohnisko projekéni optiky a v pfipadé automobilového
svétlometu je tam umisténa clona tvarujici hranici stinu na vozovce.

- Podstata vynilezu

Plocha svitilna s nizkym elipsoidnim odrazeCem ma na svém odraZeci plochy
sestavené z bikonfokalnich elipsoidnich pasu stavénych napf. na rovinné nebo kuzelové
plose s vySkou kuzele nezavislou na ohniskovych vzdalenostech elipsoidnich ploch.

Z pomérné nizkého zastavbového prostoru lze z odrazenych paprski svételného zdroje
umisténého v jednom ohnisku bikonfokalnich elipsoidnich past ziskat obraz ve druhém
ohnisku. Plocha odraZece je tvofena bikonfokalnimi kruhovymi pésy v pfipadé€, kdy
obé& ohniska spolu se zdrojem svétla lezi na piimce, kterd je soucasné optickou osou
svitilny. V pfipadé, kdy spojnice obou ohnisek elipsoidnich ploch a svételného zdroje
neleZi na spoleéné ose paprski vystupujicich ze svitilny, jsou bikonfokalni odrazné
pésy ve tvaru fezi rotacnich elipsoidi rovinou. Téchto pasu mize byt nékolik v
podélném i pfiéném sméru a v jednom spoleéném ohnisku je umistén svételny zdroj.
Soudasti ploché svitilny s nizkym elipsoidnim odraZzeCem muzZe byt opticka vlozka s
kolimacéni a rozptylovou optikou. Zabarveni optické vloZzky a kryciho skla svitilny
muze byt odli§né pro vyuZziti pfi stejnobarevném feSeni skupinové svitilny. V piipadé
vytvofeni obou funkci, tj. kolimacni a rozptylové, na jednom povrchu, naptf. na vnitini
strané kryciho skla svitilny, neni optickd vlozka nutna.




Prehled obrazki na vykresech

Na obr. 1 je schematicky znézornén zplisob zhotoveni odrazece ploché svitilny s
nizkym elipsoidnim odraZetem na tzv. rovinné ploSe, viz leva strana odrazece, nebo
kuzelové plose, viz pravé strana odrazeCe. Na obr. 2 je pfiny odrazeC ploché svitilny s
nizkym elipsoidnim odraze¢em. Na obr.3 je schematicky naznacena opticka sestava
svitilny s nizkym elipsoidnim odraZeem a kolimacni a rozptylovou optikou na optické
vloZce, nebo na vnitini strané kryciho skla svitilny. Zdroj svétla je umistén v jednom
spoleéném ohnisku vsech elipsoidnich ploch a ve druhém ohnisku je obraz svételného
zdroje. Refrakéni fresnelovskd optika je umisténd pfed skutecnym svételnym zdrojem i
jeho obrazem. Pfed skute¢nym svételnym zdrojem mé refrakeni optika polstarky majici
vé&tsi rozptyl kvili rovhomérnému rozlozeni jasu v centralni a okrajové Casti svitilny.

Piiklad provedeni vynalezu

Na obr. 3 je schematicky fez plochou svitilnou s nizkym elipsoidnim
odrazedem, kde 1 je svételny zdroj, 2 je odraze¢ s plochami bikonfokalnich
elipsoidnich pastt 3 majicich ohniska oznacend 6 . Bikonfokalni elipsoidni pasy jsou
stavény na rovinné nebo obecné plose. Bezbarva nebo zbarvena opticka vlozka 4 nese
refrakéni optické prvky 7, 8, které mohou byt umistény i na bezbarvém nebo
zbarveném krycim skle svitilny 5.

Prumyslova vyuZitelnost

Vyuziti svitilny s nizkym elipsoidnim odraze¢em se pfedpoklada na dopravnich
prostfedcich v signdlnich svitilnach.
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PATENTOVE NAROKY

1. Plochi svitilna s nizkym elipsoidnim odrazecem sloZend ze svételného zdroje,
objimky svételného zdroje, odraZece, refraktivni optiky na optické vloZce a kryciho
skla svitilny vyznacujici se tim, Ze jednotlivé reflexni plochy
odrazete (2) odpovidaji plochdm bikonfokélnich elipsoidnich pdsi (3) postavenych
na uréité definované plose a svételny zdroj (1) je umistén v jednom ohnisku (6),
pritemz, optickd vlozka (4) nebo kryci sklo svitilny (5) mizZe byt bezbarve.

2. Plocha svitilna s nizkym elipsoidin’m odrazetem podlebodul vyznacujici
se tim, Ze stavebni plocha pro bikonfokalni elipsoidni pasy (3) muze byt rovinné
nebo obecné povahy.

3. Ploch4 svitilna s nizkym elipsoidnim odrazetem podle bodul vyznacujici
se tim, Ze refraktivni optika (7), (8) miZe byt umisténa na optické viozce (4)
nebo na krycim skle svitilny (5).

4. Plochi svitilna s nizkym elipsoidnim odrazec¢em podle bodu 1, 2 a3
vyznadujici se tim, Ze spojnice ohnisek (6) bikonfokélnich elipsoidnich
pasti (3) miZe byt kolma na optickou osu svitilny.

5. Plocha svitilna s nizkym elipsoidnim odraZe¢em podle bodu 1 a3 :
vyznadujici se tim, Ze pomocizabarveni optické vloZky (4) nebo kryciho
skla svitilny (5) 1ze vytvofit rizné barevné varianty kryciho skla svitilny pfi dodrZeni
vyznamové barvy signlni svitilny. '
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